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 Układy próżniowe typu MEMS dzięki swym niewielkim wymiarom umożliwiają 
przeprowadzenie szeregu eksperymentów z podstaw techniki próżni na stole laboratoryjnym 
bez użycia kosztownej pełnowymiarowej aparatury.  

Zaprezentowane zostaną układy, które pozwalają na przeprowadzenie  procesów 
odpompowywania niewielkich objętości, rzędu pojedynczych cm3, a także pozwalają na 
przeprowadzenie pomiaru ciśnienia gazów w tych małych objętościach kilkoma metodami.  

W pracy zostanie zaprezentowany szereg prostych eksperymentów, takich jak badanie 
wpływu ciśnienia gazów resztkowych na proces nanoszenia cienkich warstw, badanie 
warunków powstawania wyładowań elektrycznych w gazach rozrzedzonych oraz badanie 
zjawiska termoemisji elektronowej.  
  
 

 


